Products Solutions Services

Jednostka sterujgca czyszczeniem
Cleanfit Control CYC25

Sterowanie armaturami wysuwalnymi w
uzdatnianiu wody, oczyszczalniach Sciekow,
przemysle papierniczym i osadnikach

Korzysci:

L = Wysoki poziom bezpieczenstwa: czyszczenie w procesie,
N—— T wyeliminowana potrzeba wyjmowania elektrody
' s = Automatyczne czyszczenie po wykryciu zabrudzenia elektrody
umozliwia utrzymanie wysokiej doktadnosci i wiarygodnos$ci pomiaru
= Wysoka dostepnos¢: reqularne czyszczenie wydtuza czas pracy
elektrody
= Automatyczne czyszczenie elektrody zapewnia niski koszt konserwacji
= Wysoka przydatnos¢ dla mediow agresywnych: pomiar cykliczny
wydtuza czas eksploatacji czujnika
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Wiecej informacji i aktualne ceny:

www.pl.endress.com/CYC25

Zastosowanie: Tylko czysty czujnik zapewnia rzetelny pomiar. Cleanfit
Control CYC25 we wspotpracy z Liquiline CM44 i Chemoclean Plus
wykonuje regularne, w petni automatyczne czyszczenie czujnika.
Gwarantuje to najwyzsza doktadno$¢ pomiaru, a w konsekwencji wyzsze
bezpieczenstwo procesu. Cleanfit Control eliminuje potrzebe demontazu
czujnika do czyszczenia, a w konsekwencji zmniejsza czas przestoju i
naktad prac konserwacyjnych.

Funkcje i specyfikacja
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https://www.pl.endress.com/CYC25

Cleanfit Control CYC25

pH Zasada pomiaru
Potentiometric

Aplikacja
Water and wastewater, paper, food and beverages, solids, primaries,
power stations, utilities

Montaz
Complete automated cleaning system

Charakterystyka
Fully automated cleaning system with weekly programmable cleaning
and different security functions

Konstrukcja
Fully automated cleaning system in combination with Liquiline CM44x

Materiat

Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR

Housing seal: EPDM

Wymiar
237 x 194 x 162 mm (I x h x w)
9.33 x 7.64 x6.38 inch (I x h x w)

Temperatura procesu

Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)

Wielkosci wejsciowe
One channel system

Wiecej informacji www.pl.endress.com/CYC25
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